Daugeliu ir pavieniais femtosekundiniais lazerio impulsais indukuotos plazmos
spektroskopijos taikymas skaidriy terpiu mikroapdirbimo proceso monitoringui
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Femtosekundiniai lazerio impulsai leidzia vykdyti
medziagy apdirbima esant mazai impulso energijai.
Proceso monitoringas ir nuoseklus valdymas yra bitini
lazeriniam apdirbimui. Viena i§ potencialiy monitoringo
technologijy yra ultratrumpaisiais lazerio impulsais
indukuotos plazmos spektroskopija (LIPS), iSsiskirianti
savo stabilumu ir tikslumu. Darbo metu buvo
orientuojamasi j pavieniais ir daugeliu femtosekundiniy
impulsy indukuotos plazmos spektroskopijos metodo
taikyma skaidriy terpiy mikroapdirbimo proceso
stebéjimui ir pagrindiniy désningumy vertinima.
Eksperimenty metu buvo tiriamos plazmos spektro
intensyvumo priklausomybés nuo jvairiy
mikroapdirbimo parametry ir terpiy, kuriose vykdomas
apdirbimas. Atliekant bandymus buvo iSlaikoma ta pati
vidutiné | bandinj krintanti galia. Uzfiksuoti ir
iSanalizuoti plazmos spektrai esant jvairiems skenavimo
grei¢iams, bei jy priklausomybé nuo pasikartojimy
skaiCiaus. Tokie matavimai atlikti bandinj panardinus po
vandeniu ir sausumoje.
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Galia, W
1 pav. LIPS signalo intensyvumo priklausomybé nuo
lazerio vidutinés galios zadinant daugeliu ir pavieniais
impulsais.
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2 pav. Stikle indukuotos plazmos emisijos Na I linijos
intensyvumo kitimas priklausomai nuo skenavimy
skaiCiaus ir grei¢io, naudojant vieno ir daugelio impulsy
konfigiiracijas. Matavimai atlikti esant sausam bandiniui.
Krintancios ant bandinio spinduliuotés vidutiné galia SW

Gauti rezultatai leido jvertinti LIPS signalo
pageréjima, kuris buvo pasiektas vykdant
mikroapdirbimg po vandeniu ir sausumoje, naudojant
daugelio impulsy konfigiiracija. Sis pageréjimas buvo
stebimas ir atliekant mikroapdirbimg skirtingais
greiCiais. Daugelio impulsy indukuotas plazmos
signalas, palyginus su vienu impulsu indukuotos plazmos
signalu, buvo daugiau nei ~2,5 karto stipresnis, stebimas
ankstesniuose lazerinio apdirbimo proceso etapuose ir jo
gyvavimo trukmé yra ilgesné.

Apibendrinant, plazmos zadinimui daugeliu (seka)
femtosekundiniy impulsy sukonstruota eksperimentiné
schema gali biti naudojama ne tik mikroapdirbimo
proceso  monitoringui,  sluoksniniy  nevienaly¢iy
medziagy pjovimo kontrolei, bet ir jautriai medziagy
analizei atlikti.

Reiksminiai  ZodzZiai: femtosekundinis lazerinis
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